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Verordnung

der Bundesregierung

Iweite Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Verordnung zur Emissionsbegrenzung von
leichtfliichtigen Halogenkohlenwasserstoffen - 2. BlmSchV)

A. Zielsetzung

Ziel der Verordnung ist es, die Emissionen an leicht-
flichtigen Halogenkohlenwasserstoffen aus Anlagen, die
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz einer Genehmi-
gung nicht bediirfen, nach dem Stand der Technik zu be-
grenzen. Damit soll die allgemein feststellbare Konta-
mination der Umwelt mit diesen Stoffen gebremst und
langfristig abgebaut werden.

B. Losung
Die bisherige 2. BImSchV (Verordnung iber Chemischreini-
gungsanlagen) ist vollstdndig neu gefaBt und inhaltlich
erheblich erweitert worden.
Der Regelungsbereich wurde auf Oberflidchenbehandlungs-
anlagen und Extraktionsanlagen sowie auf die gesamte
Stoffgruppe der leichtflichtigen Halogenkohlenwasser-
stoffe ausgedehnt. Gleichzeitig wurden die Anforderungen
an Chemischreinigungsanlagen an den Stand der Technik
angepaBt. Von der neuen 2. BlmSchV werden nunmehr die
fiir die Gesamtemission leichtfliichtiger Halogenkohlen-
wasserstoffe wichtigen Anlagen erfaBt, soweit sie nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz einer Genehmigung
nicht bediirfen.
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. Alternativen

Keine.

. Kosten

Bund, Linder und Gemeinden werden insoweit mit Kosten
betastet, als sie Anlagen betreiben, die nachgeristet
werden missen.

Den Lindern kdnnen durch den Vollzug der Verordnung gering-
fligig erhdhte Verwaltungskosten entstehen, die sich nicht
genau quantifizieren lassen.

Auswirkungen auf Einzelpreise diirften - soweit vorhersehbar -
nur in geringem Umfang anfallen. Auswirkungen auf das Preis-
niveau, insbesondere-das Yerbraucherpreisniveau, sind nicht
Zu erwarten.
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Verordnung

der Bundesregierung

Zweite Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung zur Emissionsbegrenzung von
leichtflichtigen Halogenkohlenwasserstoffen - 2. BImSchV)

Bundesrepublik Deutschland Bonn, den 19. Dezember 1985
Der Bundeskanzler

14 (331) - 235 01 - Bu 48/85

An den

Herrn Prisidenten des Bundesrates

Hiermit iUbersende ich die von der Bundesregierung beschlossene

Zweite Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung zur Emis-
sionshegrenzung von leichtfliichtigen Halogen-
kohtenwasserstoffen - 2.BImSchV)

mit Begrindung und Vorbiatt.

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates auf Grund des Arti-
kels 80 Abs. 2 des Grundgesetzes herbeizufihren.

Federfiihrend ist der Bundesminister des Innern,

/
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Zweite Verordnung
zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung zur Emissionsbegrenzung von leichtfliichtigen
Halogenkohlenwasserstoffen - 2. BImSchV)

Vom ...... wnensae vasae

Auf Grund des § 23 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes vom 15. Mirz 1974
(BGBL. 16. 721, 1193) verordnet die Bundesregierung nach Anhiirung der beteiligten

Kreise mit Zustimmung des Bundesrates:

§1

Anwendungsbereich

(1) Diese Vefordnung gilt fiir die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb von
Anlagen, in denen unter Verwendung von Lésemitteln, die Halogenkohlenwasserstoffe
mit einem Siedepunkt bei 1013 mbar bis zu 423 Kelvin (leichtfliichtige Halogenkohlen-

wasserstoffe) enthalten,

1. die Oberfliche von Gegenstinden oder Materialten, inshesondere aus Metall,
Glas, Keramik oder Kunststoff, gereinigt, befettet, entfettet, beschichtet, ent-
schichtet, entwickelt, phosphatiert, getrocknet oder in ghnlicher Weise behandelt
wird (Oberflichenbehandlungsanlagen),

2. Behandlungsqut, insbesondere Textilien, l_eder, Pelze, Felle, Fasern, Federn oder
Wolle, gereinigt, entfsttet, ausgeriistet, getrocknet oder in 8hnlicher Weise behandelt

wird (Chemischreinigungs- und Textilausriistungsaniagen),

3. Aromen, Ole, Fette oder andere Stoffe aus Pftanzen oder Pfianzenteilen oder

aus Tierkdrpern oder Tierkﬁrpefteilen extrahiert werden (Extraktionsanlagen),

soweil. sie einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht

bediirfen.
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(2) Diese Verordnung qgilt nicht fir

1. Anlagen, bei denen l.dsemittel mit einem Massegehalt an leichtflichtigen Ha-

logenkohlenwasserstoffen bis zu 1 vom Hundert einnesetzt werden,

2. Oberflichenbehandlungsanlagen mit einem Fiilivolumen bis zu 10 Liter, soweit
Dichlormethan oder 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan (R-113) ohne Erwirmen

eingesetzt und keine Abgase abgeséuqt werden.

§2

Einsatz leichtfliichtiger Halogenkohlenwasserstoffe

Beim Betrieb von Anlagen nach § 1 Abs. 1 diirfen keine anderen leichtftiichtigen Halo-
genkohlenwasserstoffe als Tetrachlorethen, Trichlorethen, 1,1,1-Frichlorethan, Dichlor-
methan, 1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-difluorethan (R-112), 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan
(R-113) und Trichiorfluormethan (R-11) eingesetzt werden. Beim Betrieb von Aniagen
nach § 4 darf Trichlorethen nicht, beim Betrieb von Anlagen nach § 3 Abs, 2 oder 3
sowie nach § S5 darf Trichlorethen nur bis zum Ablauf von vier Jahren nach Inkrafttreten

dieser Verordnung eingesetzt werden,

§3

Oberflichenbehandiungsanlagen

(1) Oberflichenbehandiungsanlagen, die nicht mit einer Einrichtung zur Absaugung
der Abgase ausgeristet sind, sind so zu errichten und zu betreiben, da8 die Verluste

an leichtfliichtigen Halogenkohlenwasserstoffen

1. bei einer Anlage fiur den Einsatz einer Halogenkohlenwasserstoffmenge bis zu

500 Kilogramm 0,5 Kilogramm je Stunde,
2. bei einer Anlage fiir den Einsatz einer Halogenkohlenwasserstoffmenge von mehr
als 500 Kilogramm bis zu 1500 Kilogramm 0,1 vam Hundert der einsetzbaren

Halogenkohienwasserstoffmenge je Stunde,

3. bei einer Anlage fiir den Einsatz einer Halogenkohlenwasserstoffrﬁeﬂge von mehr

als 1500 Kilogramm 1,5 Kilogramm je Stunde

nicht iberschreiten. Die Méglichkeiten, die Verluste in den Aufsteliungsraum durch
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Kapselung und Abdichtung der Anlage sowie durch Kondensationsabscheidung und
Anderung des Behandlungsprozesses weiter zu vermindern, sind auszuschipfen. Im
betriebsbereiten Zustand ohne Beschickung mit Behandlungsgut dirfen die Verluste

an leichtfiiichtigen Halogenkohlenwasserstaffen je Stunde und je Quadratmeter Ver-
dunst.ungsfl'éche 0,2 Kilogramm nicht iiberschreiten. Enthilt das Lbsemittel Halogen-
kohlenwasserstoffe, die zu mehr als 50 vom Hundert aus Fluorchlorkohienwasserstotfen
bestehen, diirfen die Verluste das Zweifache der Werte nach Satz 1 und Satz 3 nicht
tberschreiten. '

(2) Oberflichenbehandlungsanlagen, die mit einer Einrichtung zur Absaugung der
Abgase ausgeristet sind, sind so zu errichten und zu betreiben, da3 die Abgase iber
. einen Abscheider gefilhrt werden, mit dem sichergestellt wird, daB die Emissionen
an leichtfilchtigen Halogenkohienwasserstaffen im unverdiinnten Abgas bei einem
Massenstrom von 0,3 Kilogramm je Stunde oder mehr eine Massenkonzentration von

1. 200 Milligramm je Kubikmeter bei einem Abgasvolumenstrom bis zu 500 Kubik-

meter je Stunde und

2. 100 Milligramm je Kubikmeter bei einem Abgasvolumenstrom von mehr als 500 Kubik-

meter je Stunde,

bezogen auf das Abgasvolumen im Narmzustand (273 K, 1013 mbar), nicht iiberschreiten.
Enthilt das Lésemittel Halogenkohlenwasserstoffe, die zu mehr als 50 vemn Hundert

aus Dichlormethan oder F luorchlorkchlenwasserstoffen bestehen, diirfen die Emissionen
abweichend von Satz 1 Nr. 2 eine Massenkonzentration von 150 Miiligramm je Kubikmeter
nicht iberschreiten. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(3) Fir Oberflichenbehandlungsantagen, die mit einer Einrichtung zur Absaugung
der Abgase ausgerustet sind und bel denen der Massenstrom an leicht fliichtigen Ha-
logenkohlenwasserstoffen im abgesaugten Abgas weniger als 0,3 Kilogramm je Stunde
betrigt, gelten die Anforderungen nach Absatz 1.

(4) Soweit mehrere Oberflichenbehandlungsanlagen auf demselben Betriebsgelinde
liegen, durch gemeinsame Betriebseinrichtungen verbunden sind und einem gemeinsamen
technischen Zweck dienen, ist fiir die Anwendung von Absatz 2 Satz 1 und 2 die Summe

jeweils der Massenstrome und der Abgasvolumenstréme der Einzelanlagen maBgebend.
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§4
Chemischreinigungs- und Textijausrilstungsanlagen

(1) Chemischreinigungs- und Textilausriistungsaniagen, bei denen die Abgase hicht
abgesauqt werden, sind so zu errichten und zu betreiben, daB nach AbschiuB des Trock-

nungsvorganges

1. die Massenkonzentration an |eichtfliichtigen Halogenkohlanwasserstoffen in der
Trocknungsluft beim Eintritt in den Trommelbereich 15 Gramm je Kubikmeter
und im Trommelbereich 25 Gramm je Kubikmeter nicht Uberschreitet und

2. die Temperatur des Behandlungsgutes nicht weniger als 303 Kelvin betrigt.

Sind die Anlagen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits errichtet,
darf die Massenkonzentration nach Satz 1 Nr. 1 beim Eintritt in den Trommelbereich
28 Gramm je Kubikmeter und im Trommelbereich 42 Gramm je Kubikmeter nicht

tiberschreiten.

(2) Enthilt das Ldsemittel leichtfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe, die zu mehr

als 50 vom Hundert aus 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan (R -113) oder Trichlorfivor-
methan (R-11) bestehen, gilt Absatz 1 mit der MaGgabe, dal die Massenkonzentration
beim Eintritt in den Trommelbereich 300 Gramm je Kubikmeter und im Trommelbqreich
500 Gramm je Kubikmeter nicht iiberschreitet und die Temperatur des Behandlungegutes

nicht weniger als 293 Kelvin betrégt.

(3) Chemischreinigungs- und Textilausriistungsanlagen, bei denen die Abgase abigesaugt
werden, sind so zu errichten und zu betrejben, dall die Abgase uber einen Abscheider
gefiihrt werden, mit dem sichergestellt wird, daB die Emissionen an leichtfldchtigen
Halogenkohlenwasserstoffen im Abgas elne Massenkonzentration von

1. 200 Mitligramm je Kubikmeter bei einer Fiillmenge an Behandlungsgut bis zu
30 Kilogramm und

2. 100 Mitligramm je Kubikmeter bei einer Fiillmenge an Behandlungsgut von mehr

als 30 Kilogramm

nicht iberschreiten. Enthalt das Lésemittel Halogenkohlenwasserstoffe, die zu mehr
als 50 vom Hundert aus Fluorchiorkohlenwasserstoffen bestehen, diirfen die Emissionen
abweichend von Satz 1 Nr. 2 eine Massenkonzentration von 150 Milligramm je Kubikmeter

nicht iiberschreiten.
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(4) Soweit mehrere Chemischreinigungs- und Textilsusristungsanliagen auf demselben
Betriebsgeliinde liegen, durch gemeinsame Betriebseinrichtungen verbunden sind und
einem gemeinsamen technischen Zweck dienen, ist fiir die Anwendung von Absatz 3

die Summe der Filllmengen an Behandlungsgut der Einzelanlagen maBgebend.

§5

Extraktionsanlagen

(1) Extraktionsanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, daB die Abgase iber
einen Abscheider gefiihrt werden, mit dem sichergestellt wird, daB die Emissionen
an leichtfliichtigen Halogenkohlenwasserstoffen im unverdinnten Abgas bei einem

Massenstrom von 0,3 Kilogramm je Stunde oder mehr eine Massenkonzentration von

1. 200 Milligramm je Kubikmeter bei einem Abgasvolumenstrom bis zu 500 Kubik-

meter je Stunde und

2. 100 Milligramm je Kubikmeter bei einem Abgasvolumenstrom von mehr als 500 Kubik-

meter je Stunde,

bezogen auf das Abgasvolumen im Normzustand (273 K, 1013 mbar), nicht iiberschreiten.
Enthilt das Lasemittel leichtfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe, die zu mehr als

50 vomn Hundert aus Dichlormethan oder Fluorchlorkohlenwasserstoffen bestehen,
diirfen die Emissionen sbweichend von Satz 1 Nr. 2 eine Massenkonzentration von

150 Miltigramm je Kubikmeter nicht {berschreiten.

(2) Soweit mehrere Extraktionsanlagen auf demselben Betriebsgelénde liegen, durch
gemeinsame Betriebseinrichtungen verbunden sind und einem gemeinsamen technischen
Zweck dienen, ist fiir dile Anwendung von Absatz 1 die Summe jeweils der Massenstrome -

und der Abgasvolumenstrome der Einzelanlagen mabgebend.

§6
Ableitung der Abgase

Abgesaugte Abgase sind durch eine Abgasleitung so abzuleiten, daB ein Abtransport
mit der freien Luftstrémung gewdhrleistet ist, es sei denn, daB durch eine andere
Ableitung der Abgase keine schidlichen Umwelteinwirkungen zu befiirchten sind.
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§7

Kontroll6ffnung

Der Betreiber einer Anlage, fiir die Anforderungen nach § 3 Abs. 2 und 3,84 Abs. 3

und § 5 Abs. 1 festgelegt sind, ist verpflichtet, in einem geraden Rohrstiick der Abgas-
leitung der Anlage eine dicht verschlieBbare Kontrolléffnung zum Zwecke der Messung
einzurichten. Bei den in § 4 Abs. 1 bezeichneten Anlagen hat der Betreibér eine dicht
verschlieBbare Kontrolloffnung zur Maessung der Massenkonzentration an leicht fliichtigen
Halogenkohlenwasserstoffen in der Luftleitung am Eintritt in den Trommelbereich
einzurichten. Die Einrichtung der Kantrolléffnungen muB technisch einwandfreie und

gefahrlose Messungen ermiglichen.

§8

Eigenkontrolle und Oberwachung

(1) Der Betreiber einer Anlage hat Uber

1. die der Anlage zugefiihrten Mengen an Halogenkohlenwasserstoffen,

2. die der Wiederaufbereitung oder Beseitigung zugefiihrten Mengen an Halogen-

kohlenwasserstoffen oder halogenkohlenwasserstoffhaltigen Stoffen und
3. die Betriebsstunden

Aufzeichnungen zu filhren, soweit er dazu nicht schon nach den Vorschriften des Abfall-
beseitigungsgesetzes und der auf dieses Gesetz gestiitzten Rechtsvorschriften verpflichtet -
ist. Die Aufzeichnungen sind drei Jahre lang sufzubewahren und der zusténdigen Behorde

auf Verlangen vorzulegen.

(2) Der Betreiber einer Anlage, die mit sinem Abscheider ausgeristet ist, hat dessen
Funktionsféhigkeit mindestens einmal monatlich zu priifen und das Ergebnis schriftlich

festzuhalten.

(3) Der Betreiber einer Anlage, fiir die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder Satz 2,

§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 oder Satz 2 oder § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder Satz 2 eine zulédssige
Massenkonzentration festgelegt ist, hat die Einhaltung dieser Anforderungen durch
Messungen einer nach § 26 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bekanntgegebenen

Stelle ermitteln und dariber einen Bericht erstellen zu lassen. Die Messungen sind
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bei einer neu errichteten oder wesentlich geéinderten Anlage frihestens drei Monate

und spiitestens sechs Monate nach der Inbetriebnahme erstmalig und sodann alle drei

Jahre wiederkehrend durchzufihren. Einer wiederkehrenden Messung bedarf es nicht

bei einer Anlage, deren Massenstrom an leichtfliichtigen Halogenkchienwasserstoffen
im Abgas nicht mehr als 0,5 Kilogramm je Stunde betréqt.

(4) Die Massenkonzentration an leichtfllchtigen Halogenkohlenwasserstoffen ist

bei den in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Anlagen durch mindestens drei Einzelmessungen
im bestimmungsgemiBen Betrieb wihrend der Absaugphase zu bestimmen. Die Gesamt-
dsuer jeder Einzelmessung soll in der Regel eine halbe Stunde betragen. Soweit das
Betriebsverhalten der Anlage dies erfordert, kénnen mehrere Messungen mit einer
kiirzeren MeBdauer als eine halbe Stunde zu einer Einzelmessung zusammengefatt
werden. Das Ergebnis jeder Einzelmessung ist als Halbstundenwert anzugeben. Die
Anforderungen gelten als eingehalten, wenn das Ergebnis jeder Einzelmessung den

festgelegten Emissionswert nicht dberschreitet.

(5) Die Berichte {ber die Messungen nach Absatz 3 miissen Angaben Uber die zugrunde-
li egendén Anlagen- und Betriebsbedingungen, die Erqgebnisse der Einzelmessungen
und das verwendete MeBverfahren enthalten. Sie sind drei Jahre lang aufzubewahren

und der zustindigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen.

(6) Die Absitze 2 bis 5 finden keine Anwendung, soweit die Einhaltung der Anforderungen
durch kontinuierliche Messungen unter Verwendung einer aufzeichnenden MeBeinrichtung
nachgewiesen wird. Die MeBeinrichtung ist durch eine von der zustdndigen obersten
Landesbehérde bekanntgegebenen Stelle mit Priifgasen kalibrieren und jdhrlich einmal
auf Funktionsfihigkeit priifen zu lassen. Die Unterlagen liber die Ergebnisse der Mes-
sungen sind drei Jahre lang aufzubewahren und der zusténdigen Behorde auf Verlangen

vorzulegen.

(7) Der Betreiber einer Oberflichenbehandlungsanlage mit einer einsetzbaren Halagen-
kohlenwasserstoffmenge von mehr als 300 Kilogramm, die neu errichtet oder wesentlich
geindert wird, hat die Einhaltung der Grenzwerte fir die Verluste an leichtfliichtigen
Halogenkohienwasserstoffen nach § 3 Abs. 1 Satz 1, Satz 3 und 4 bis spétestens sechs
Monate nach Inbetriebnahme durch Messungen nachzuweisen. Bei Oberflachenbehandlungs-
anlagen mit einer einsetzbaren Halogenkohlenwasserstoffmenge von mehr als 1000 Kilo-
gramm sind die Messungen von einer nach § 26 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
bekanntgegebenen Stelle durchfiihren zu lassen. Die Unterlagen iiber die Ergebnisse

der Messungen sind fir die Dauer des Betriebs der Anlage aufzubewahren und der

zustdndigen Behdrde auf Vertangen vorzulegen.
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§9

Weitergehende Anforderungen

Die Befugnis der zustdndigen Behdrde, auf Grund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
andere oder weitergehende Anordnungen zu treffen, bleibt unberihrt.

§10°
Zulassung von Ausnahmen

Die zustdndige Behdrde kann auf Antrag Ausnahmen von den Anforderungen der §§ 2
.bis 8 und des § 12 zulassen, soweit unter Bericksichtigung der besonderen Umstiénde
des Einzelfalls einzelne Anforderungen der Verordnung nur mit unverhiltnismi#Big
hohem Aufwand erfiillt werden k&nnen ur;d schiddliche Umwelteinwirkungen nicht

zu befirchten sind.
§ 11
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 62 Abs. 1 Nr. 7 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

handelt, wer vorsétziich oder fahrléssig entgegen

1. §2,§3 Abs. 1 Satz 1 oder 3, diese auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 3 oder
Abs. 3, § 3 Abs. 2 Satz 1, § 4 Abs. 1 oder 3 Satz 1 oder § 5 Abs. 1 Satz 1 eine
Anlage errichtet oder betreibt, '

2. § 6 Abgase nicht in der dort vorgeschriebenen Weise ableitet,

3.  § 7 eine Kontrolléffnung nicht einrichtet,

4. §8 Abs. 1 Satz 1 Aufzeichnungen nicht fithrt,

5. § 8 Abs. 2 einen Abscheider nicht prift,

6. § 8 Abs. 3 Satz 1 die Einhaltung der Anforderungen nicht durch Meuungen! ermitteln
140t, -
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7. § 8 Abs. 6 Satz 2 die MeBeinrichtung nicht kalibrieren oder prifen 1806t,
B. § 8 Abs. 7 Satz 1 die Verluste nicht nachweist oder .
9. §8 Abs. 7 Satz 2 die Messungen nicht durchfiihren 1agt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 62 Abs. 1 Nr. 7 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
handelt ferner, wer entgegen § 8 Abs. 5 Satz 2, Abs. 6 Satz 3 oder Abs. 7 Satz 3 die
Berichte oder die Unterlagen iiber MeBergebnisse nicht aufbewahrt.

§ 12

Ubergangsregelung

(1) Die Anforderungen des § 3 Abs. 2, § 4 Abs, 3 Satz 1 Nr. 2 oder Satz 2 sowie nach
§ 5 Abs. 1 sind bei den vor Inkrafttreten dieser Verordnung errichteten Anlagen

1. mit einem Massenstrom an leichtfliichtigen Halogenkohlenwasserstoffen im Abgas
von mehr als 15 Kilogramm je Stunde und einer Massenkonzentration von mehr
als dem Dreifachen der in § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 oder Satz Z oder

§ 5 Abs. 1 genannten Massenkonzentrationen spétestens zwei Jahre,

2. mit einem Massenstrom an leichtfliichtigen Halogenkohlenwasserstoffen im Abgas
von mehr als 7,5 Kilogramm je Stunde bis einschlieBlich 15 Kilogramm je Stunde
und einer Massenkonzentrationen von mehr als dem Dreifachen der in § 3 Abs. 2,
§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 oder Satz 2 oder § 5 Abs. 1 genannten Massenkanzentrationen

spiitestens drei Jahre,

3. mit einem Massenstrom an leichtfiiichtigen Halogenkohlenwasserstoffen im Abgas
bis einschlieBlich 7,5 Kilogramm je Stunde und einer Massenkonzentration von
mehr als dem Dreifachen der in § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 oder Satz 2

oder § 5 Abs. 1 genannten Massenkonzentrationen spétestens vier Jahre,
4. mit einer Massenkonzentration von mehr als dem Einfachen und héchstens dem
Dreifachen der in § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 oder Satz 2 oder § 5 Abs. 1

genannten Massenkonzentrationen spétestens finf Jahre

nach Inkrafttreten dieser Verordnung einzuhalten.
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(2) Die Anforderungen des § 3 Aba. 1 und 3 sind bei den vor Inkrafttreten dieser Ver-
ardnung errichteten Anlagen spétestens drei Jahre nach inkrafttreten dieser Verordnung
einzuhalten.

(3) Der Betreiber einer Anlage nach Absatz 1 oder 2, die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieser Verordnung bereita errlchtet_ist, hat die MaGnahmen zur Einhaltung
der Anforderungen unverziglich einzuleiten. '

(4) Die Messungen nach § 8 Abs. 3 sind bei den vor Inkrafttreten dieser Verordriung
errichteten Anlagen erstmalig spiitestens sechs Manate nach Wirksamwerden der Anfor-
derungen gem&0 Absatz 1 und sodann alle drei Jahre wiederkehrend durchzufithren.

§13
Berlin-Klaussl

Diese Verordnunig gilt nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes in Verbindung mit
§ 73 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes auch im Land Berlin.

§ 14
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkindung folgenden dritten Kalen-
dermonats in Kraft. Gleichzeitlg tritt die Zwelte Verordnung zur Dufchfli‘lmﬁg des
Bundes-Immigsionsschutzgesetzes (Verordnung ilber Chemischreinigungsanlagen) vom
129, August 1974 (BGBL. 1 S, 2130) auBer Kraft.
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Begrﬁndung

A
Allgemeines

1. Die Verordnung zur Emissionsbegrenzung leichtfiiichtiger Halogenkohlenwasserstoffe
lést die Verordnung iber Chemischreinigungsanlagen vom 28. August 1974 (BGBI. |
5. 2130) ab. Sie stellt emissionsbegrenzende Anforderungen an Anlagen, in denen
leicht fliichtige Hatogenkohlenwasserstoffe als Lbsemittel aingesetzt werden.
Das bedeutet inhaltlich eine Ausweitung der bisherigen Verordnung, deren Regelungs-
bereich auf die Emissionsbegrenzung der tHalogenkohlenwasserstoffe Trichlorethen
und Tetrachlorethen aus Chemischreinigungsaniagen abgestellt war. Die Ausweitung
trégt der weitverbreiteten Anwendung leicht flilchtliger Halogenkohlenwasserstoffe
und der damit einhergehenden zunehmenden Kontamination der Umwelt it diesen

Stoffen Rechnung.

Die Verordnung erfaBt die fiir den Gesamtverbrauch leichtfliichtiger |1alogen-
kohlenwasserstoffe bedeutenden Anlagen. Neben den in der Verordnung von 1974
bereits erfalten Chemischreinigungsanlagen zihlen dazu Anlagen zur Oberflichenbe-
handlung von Fertigungsteilen, zur Textilausriistung sowie zur Extraktion von
Aromen tnd anderen Wirkstoffen aus pflanzlichen und tierischen Substanzen.

Es ist davon auszugehen, deB ein groBer Teil der in diesen Anlagen verbrauchten
leichtfliichtigen Halogenkohlenwasserstoffe von derzeit jahrlich ca. 250.000 t

in die Luft emittiert wird. Zu den mengenméBig bedeutendsten leichtflichtigen
Halogenkohienwasserstoffen zéhlen die Chlorkohlenwasserstoffe Tetrachlorethen,
Trichlorethen, Dichlormethan und 1,1,1-Trichlorethan sowie die F luorchlorkohlen-
wasserstoffe 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan (R-113), Trichiorfluormethan (R 11)
und 1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-difluorethan (R-112).

Ziel der Verordnung ist es, durch emissionsmindernde MaBnahmen an der Quelle

die Gesamtemission lelchtfliichtiger Halogenkohlenwasserstoffe deutlich zu senken.
Damit soll die allgemein feststellbare Kontamination der Umwelt mit diesen
Stoffen gebremst und langfristig abgebaut werden. Dies ist in Anbetracht der

emittierten groBen Mengen aus Griinden der Vorsorge geboten.
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Die atmosphérische {_ebensdauer leichtflichtiger Halogenkchlenwasserstoffe
reicht von mehreren Tagen bis zu mehreren Jahrzehnten. Uber den Verbleib dieser
Stoffe und ihrer Folgeprodukte ist wenig bekannt, Sie besitzen jedenfall§ in der
Umwelt eine hohe Mobilitét und gehen daher leicht zwischen Atmosphére, Gewisser
und Boden ineinander iiber. Die geringe Sarptionstendenz der Biden bewirkt,
daB kaum eine Filterwirkung gegeniiber dem Eindringen mit dem Regen ausge-
waschener leichtflichtiger Halogenkohlenwasserstoffe in tiefere Bodenschichten
und ins Grundwasser gegeben ict. Im Grundwasser ist der Abbau leichtflichtiger
Halogenkohlenwasserstoffe gegeniiber dem in der Atmosphére im allgemeinen
deutlich verlangsamt. Die bekanntgewordenen Verunreinigungen des Grundwassers
mit Chiorkohlenwasserstoffen liefern einen weiteren aktuellen AnlaB fiir die

vorgesehenen emissionsrnindernden Malnahmen.

Der § 23 Abs. ) des Bundes-lmmissionsschutzgesetzes ermiichtigt die Bundesre- :
gierung, durch Rechtsverordnung vorzuschreiben, daf die Errichtung, die Beschaffen-
heit und der Betrieb nicht genehmigungsbedirftiger Anlagen bestimmten Anforde-
rungen geniigen miissen. Von dieser Erméchtigung wird durch den Erla dieser
Verordnung Gebrauch gemacht.

Die Verardnung soll spwohl fir neue als auch fiir bereits in Betrieb befindliche
Anlagen gelten. Bei den letzteren sind nach der Hihe des Emissionsminderungspo-
tentials gestaffelte Ubergangsfristen zwischen zwei und finf Jahren vorgesehen;
die Anlagen mit dern hiichsten Emissiunsm'inderungapotentials miissen zZuerst
nachgeriistet werden.

Hinsichtlich der Anforderungen unterscheidet die Verordnung drel Regelungsbereiche:
Erstens wird der Betrieb der erfaBten Anlagen auf den EinsatZ bestimmter leicht-

fliichtiger Halogenkohlenwasserstaffe, bei denen Ernisaonsbeg'renzungen nach
dermn Stand der Technik sicher beherrscht werden, beschréinkt.

. Zweitens werden die Emissionen in den Aufstellungsraum der Anlagen durch Grenz-

werte fir die Verluste der eingesetzten Halogenkohlenwasserstoffmenge sowie
durch den Einsatz bestimmter Minderungstechniken, wie z.B. Abdichtung, Kapselung
und Kondensationsabscheidung, beschriinkt.

Drittens werden flir Anlagen, bei denen Abgase abgesaugt und durch eine Abgas-
teitung in die Umwelt abgeleitet werden, zuléssige Massenkonzentrationen an

leichtfliichtigen Halogenkohlenwasserstoffen im abgesaugten Abgas vorgeschrieben.
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3. Auswirkungen auf Einzelpreige dirften durch die Verordnung - soweit vorhersehbar -
allenfalls in geringem Umfang anfallen; die den Betreibern entstehenden zusétzlichen
Aufwendungen sind im Verhéltnis zu den ohnehin anfallenden Gesamtkosten jedoch
gering. Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau,

sind nicht zu erwarten.

B
Zu den einzelnen Vorschriften

Zull

Zu Absatz 1

Die Vorschrift bestimmt die von der Verordnung erfaBten Anlagenarten in Verbindung

mit den als Lésemittel eingesetzten leichtfliichtigen Halogenkohlenwasserstoffen.
GCebriuchliche Einsatzstoffe dieser Art sind die Chlorkchlenwasserstoffe Tetrachlorethen,
Trichlorethen, Dichlormethan und 1,1,1-Trichlorethan sowie die Fluorchlorkohlenwasser-
stoffe 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluorethan (R-113), Trichlorfluormethan {(R-11) und
1,1,2,2-Tetrachlor-1,2-difluorethan (R-112). In den Anwendungsbereich der Verordnung
fallen nur solche Anlagen, die einer Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes nicht bediirfen. Weitergehende &ffentlich-rechtliche Vorschriften, insbesondere
des Arbeits- und des Lebensmittel- und Bedarfsgegensténderechts, bieiben durch

die Verordnung unberilhrt (§ 22 Abs. 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes).

Die Nummern 1 bis 3 gliedern die Anlagen in die Gruppen Oberfléchenbehandlungsantagen,
Chemischreinigungs- und Textilausriistungsanlagen und Extraktionsanlagen. Diese
Gliederung entspricht den Anwendungsschwerpunkten leichtflichtiger Halogenkohlen-

wasserstoffe als LLdsemittel.

Unter dem Begriff der Oberflichenbehandlungsanlagen werden in der Nummer 1 Anlagen
2usammengefalt, bei denen halogenkohlenwasserstoffhaltige Lasemittel auf die Ober-
fliche von Gegenstinden oder Materialien einwirken. Die Gegenst&dnde oder Materialien

konnen beispielsweise aus Metall, Glas, Keramik oder Kunststoff bestehen. Der an-

.
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gestrebte Effekt kann ein Entfernen unerwiinschter Substanzen von der Oberfliche

sein. Haufig schlieBt sich dieser Behandlung eine gezielte Beschichtung an.

Die Nummer 2 entspricht inhaltlich dem Regelungsbereich der Verordnung iiber Che-
mischreinigungsanlagen vam 28. August 1974. Die vorgenommenen Konkrstisierungen

und Erweiterungen beriicksichtigen den inzwischen fortgeschrittenen Stand der Technik.

Die in Nummer 3 aufgefiihrte Gruppe der Extraktionsanlagen umfat Anlagen, die
Stoffe aus pflanzlichen oder tierischen Substanzen extrahieren, beispielsweise Koffein
aus Kaffee oder bestirnmte Wirkstoffe aus Hopfen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 schlieBt Anlagen, die nur geringe Emissionen verursachen, von der Verordnung

aus.

Mit der Bagatellgrenze der Nummer 1 sollen Anlagen, in denen Ldsemittel eihgesetzt
werden, die leichtfliichtige Halogenkohlenwasserstoffe lediglich als Verunreinigung

enthalten, von der Verordnung ausgeschlossen werden.

Nummer 2 bestimmt fir Oberfléchenbehandiungsaniagen eine Bagatellgrenze. Betroffen
von dieser Regelung sind insbesondere kleine Tailerainiguhgsgeriite, wa hdufig halo-
genierte Kaltreiniger eingesetzt werden. Diese Teilereinigungsgeréte mit einem Fiill-
volumen bis zu 10 Liter werden hdufiger als einfache Tauchgefife eingesetzt, die

bei Unachtsamkeit des Bedienungspersonals leicht umgestoBen werden knnen. Die
Herausnahme von Dichloriethan und 1,1,2-Trichlor-1,2,2-trifluarethan (R-113) aus
dem Anwendungsbereich beriicksichtigt, daB ihre Umweltrelevanz im Vergleich zu

den anderen als Ldsemittel gebriduchlichen leichtfilichtigen Halogenkahlenwasserstoffen
geringer einzustufen ist. Flir verschiedene Anwendungen van Teilereinigungsgeridten
stehen bereits nichthalegenierte Losemittal zur Verfiigung, die auch den sicherheits-
technischen Anfarderungen geniigen. Eine Verdriingung der halogenierten L semittel
zugunsten der leicht brennbaren, nichthalogenierten Lisemitte!, z.B. Benzin, ist daher

aufgrund der Vaorschrift nicht zu befiirchten.

Die Bagatellgrenze gilt nicht fiir Anlagen, bei denen das Lésemittel erwérmt wird
oder die Abgase abgesaugt werden; bei diesen Anlagen sind technische MaBnahmen
zur Emisaionsminderung angebracht. Abgase sind die Triégergase mit den Emissionen

an leichtfliichtigen Halogenkohlenwasserstoffen.
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Zu§ 2

Durch die Vorschrift des § 2 wird der Einsatz leichtflichtiger Halogenkohlenwasserstoffe
als Lsemittel auf die anwendungstechnisch relevanten Stoffe beschrénkt. Fiir diese
Stoffe liegen umfangreiche Anwendungserfahrungen und ein erprobter Stand der Technik
zur Emissionsbegrenzung vor. Sie gelten nicht als krebserzeugende Stoffe. Auf Teil Il

A 1 und A 2 der MAK-Werte-Liste {Liste der Maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen
der Senatskommission zur Priifung gesundheitsschédlicher Arbeitstoffe der Deutschen
Forschungsgemeinschaft) wird hingewiesen.

Trichlorethen ist in Teil 1l1 B der MAK -Werte-L iste als krebsverdachtlg eingestuft.

Der Einsatz diesss Stoffes wird daher auf speziell konstruierte emissionsarme Anlagen

beschrénkt, im iibrigen nicht oder nur noch voriibergehend zugelassen.
Zul§3
Zu Absatz 1

Ober fisichenbehandlungsanlagen, die nicht mit einer Einrichtung zur Absaugung der
Abgase ausgeristet sind, geben die Ermnissionen mittelbar iiber den Aufstellungsraum

an die Umgebung ab. Den in der Regel ungerichteten, gasgetragenen Emissionen ent-
sprechen Verluste der Flissigphase. Die Verluste sind als Differenz der einer Anlage
wiihrend einer bestimmten Betriebszeit zugefiihrten und abgefiihrten Mengen an leicht-
flichtigen Halogenkohlenwasserstoffen feststellbar. Zur Betriebszeit zdhlen nicht

die Anfahr-, Abfahr- und Stillstandszeiten. Sie kann iiber einen Betriebsstundenzahler

bestimmt werden.

Satz 1 schreibt zuldssige Verluste je Stunde in Abhingigkeit von der einsetzbaren
Halogenkohlenwasserstoffmenge vor. Die einsetzbare Halogenkohlenwasserstoffmenge
ist die Menge an Halogenkohlenwasserstoffen im Ldsemittel, die entsprechend der

Auslequng der Anlage maximal zur Behandlung eingesetzt werden kann.

Die festgelegten Verlustgrenzwerte stellen Mindestanforderungen dar. Im Hinblick
darauf, daB die Entwicklung verjustmindernder Technologien noch im FluB ist, wird

in Satz 2 zusétzlich vorgeschrieben, daB in jedem Fall die Méglichkeiten, die Verluste

in dem Aufstellungsraum weiter zu vermindern, auszuschopfen sind. Zu diesen Moglich-
keiten zéhlen die Kapselung und Abdichtung der Anlage sowie die Kondensationsabschei-
dung und verlustmindernde Anderungen des Behandlungsprozesses. Eine verlustmindernde
Anderung des Behandlungsprozesses kann beispielsweise eine Verldngerung der Aufent-

haltszeit des Behandlungsgutes im Abdunstbereich sein. Die Absaugung der Abgase
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ist nicht als Miglichkeit angefiihrt, weil diese in der Regel nur in Verbindung mit
einem nachgeschaltsten wartungsintensiven Adsorptionsabscheider verlustmindernd

wirkt.

Satz 3 konkretisiert die Vorschrift des Satzes 2 im Hinblick auf die Verluste je Stunde
im betriebsbereiten Zustand, das heiBt, wenn die Voraussetzungen tir die bestimmungs-
gemiBe Beschickung und Behandlung varliegen, eine Beschickung seibst aber nicht
erfolgt. Der festgelegte Grenzwert fiir die Verluste wird auf die Verdunstungsfliiche
bezogen. Damit wird unterschiedlichen Anlagengrdfen Rechnung getragen. -

Fluorchlorkohlenwasserstoffe haben elne relativ hohe Verdunstungsrate. Flir diese
Stoffe wird deshalb in Satz 4 gegeniiber den iibrigen Halogenkohlenwasserstoffen ein

urn den Faktor 2 hoherer Grenzwert festgelegt.
Zu Absatz 2

Satz 1 schreibt fir Oberflachenbehandlungsanlagen, die mit einer Einrichtung zur
Absauqgung der Abgase ausgerﬁsiet siﬁd, zulissige Massenkonzentrationen an lejcht-
fliichtigen Halogenkohlenwasserstoffen im zwangsgefithrten Abgas vor. Diese Grehzwerte
sind in der Weise einzubalten, daB die abgesaugten Abgase Uber einen Abacheider
gefiihrt werden. Hierfir kommen in der Rege! Adsorptionsabscheider (Aktivkofitefilter)
zum Einsatz. Die abgeschiedenen Halogenkohienwasérstoffe kdnnen zumeist hach
Aufarbeitung wieder eingesetzt werden. Abscheider sind auf einen maxirnalen Abtj&s-
durchsatz ausgelegt. Durch die vorgeschriebene Abgasfilhrung iiber einen Abschigider
wird zugleich auch einer Abgasverdiinnung durch Fremdgaszufuhr. entgegengewitrkt.

Im Ubrigen wird ausdriicktich bestirmmt, daB die Grenzwerte fur unverdiinntes Abgas

gelten.

Die zuldssigen Massenkonzentrationen werden vom Abgae‘wolhr‘vﬁnétrom abh#ngig
gemacht. Damit wird beriicksichtigt, da8 sich speziell mit Adsorptionsabscheidern
bei gréGeren Emissionsfrachten relativ niedrigere Massenkonzentrationen erreichen

lassen als bei kleineren Emissionsfrachten.

Das Abgas kann unterschiedliche Temperaturen haben. Durch den Bezug auf den Norrnzu-
stand wird eine einheitliche Vergleichsbasis geschaffen. Satz 2 beriicksichtigt, daB
beim Einsatz von Dichlormethan oder Fluorchlorkohlenwasserstoffen bei Adsorptions-

abscheidern geringere Abscheidegrade erreicht werden.
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Die Verweisung des Satzes 3 auf Absatz 1 Satz 2 bis &4 soll sichersteilen, dad auch
bei Anlagen mit einer Einrichtung zur Absaugung die Grenzwerte fir die Verluste
im betriebsbereiten Zustand eingehelten und die Mbglichkeiten, die Emissionen im

nicht gefaBten Abgas zu vermindern, ausgeschdpft werden.
Zu Absatz 3

Bei Anlagen mit einem Massenstrom an leichtflichtigen Halogenkohlenwasserstoffen
von weniger als 0,3 Kilogramm je Stunde ist eine Abscheidung aus dem zwangsgefiihrten
Abgas nicht angemessen. Unter diese Bagatellgrenze fallen nicht nur kleine Anlagen,
sondern insbesondere auch moderne geschlossene Oberfléchenbehandlungsanlagen,

bei denen die Beschickung und Entnahme des Behandlungsqutes iber eine Schleuse
erfolgt und bei denen ledigtich das Schleusenvolumen abgesaugt wird; ferner auch
Anlagen, bei denen der Behandlungsproze8 in einem geschlossenen emissionsfreien
Kreislauf ablduft und am Ende der Behandlung lediglich die Arbeitskammer entliftet
wird. Fiir diese Anlagen gelten die Anforderungen fiisr Anlagen ohne eine Einrichtung
zur Absaugung nach Absatz 1.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift trigt dem Umstand Rechnung, ng in Fillen, in denen mehrere Ober-
flachenbehandlungsanlagen benachbart sind, gegeniber isolierten Einzelanlagen ver-

besserte Moglichkeiten der Emissionsminderung bestehen.
Zu§ 4
Zu Absatz 1

Satz 1 begrenzt die Emissionen in den Aufstellungsraum bei Chemischreinigungs-

und Textilausriistungsanlagen, die ohne Absaugung der Abgase betrieben werden. Bei
diesen Anlagen erfolgt die Behandlung des Cutes einschiieBlich der Trocknung im
geschiossenen Kreislauf. Die Behandlungsphass ist demnach weitgehend emissionsfrei.
Emissionen in den Aufstellungsraum ergeben sich beim Offnen der Reinigungstrommel

zur Entnahme des Behandlungsgutes nach AbschluB der Trocknung. Diese Emissionen
werden begrenzt durch die Anforderungen der Nummern 1 und 2, die die Bedingungen.

fiic den AbschluB des Trocknungsvorganges festiegen. Die Anforderungen an die Emissions-
begrenzung kénnen durch Einsatz der Tiefkihltechnik eingehalten werden.
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Satz 2 ermiBigt die Anforderungen nach Satz 1 fiir Anlagen, die 2um Zeitpunkt des
Inkrafttretens der Verordnung bereits errichtet sind. Damit wird beriicksichtigt, da
diese Anlagen nur mit einern unangemessenen Aufwand nachgeristet werden kdnnen.
Die Reqelung entspricht inhaltlich der einschligigen Unfallverhiitungsvorschrift der
gewerblichen Barﬁfsgenossenschaften {(VBG 66 vom 1. April 1985).

Zu Absatz 2

Diese Varschrift beriicksichtigt die griBere Flichtigkeit der genannten Fluorchiorkohlen-

wasserstoffe.
Zu Absatz 3

Satz 1 gleicht die bisherige Vorschrift des § 4 der Verordnung vam 28. August 1974

an die neve Regelung des § 3 Abs. 2 fiir Oberflichenbehandlungsanlagen an. Die Anfor-
derung der Nummer 1 orientiert sich an iiblichen Ladenmaschinen, die eine FUllmenge

an Behandlungsgut bis zu 30 Kilogramm aufweisen. Fiir diese Anlagen wurde die bisher
zulidssige Massenkonzentration von 30 ppm bis auf eine geringfiigige Abweichung,

die durch die Angleichung an das neue Einheitensystem bedingt ist, bejbehalten. Fiir
Anlagen mit einer Fillmenge von mehr als 30 Kilogramm gelten dagegen nach Nummer 2
verschirfte Anforderungen. Damit wird beriicksichtigt, da8 bei griBeren Anlagen

eine wirksamere Emissionsminderung miglich ist als bei kleineren Anlagen.

Die Sonderregelung fir Fluorchiorkohlenwasserstoffe in Satz 2 entspricht der in § 3
Abs. 2 fiir Oberflachenbehandlungsanlagen festgelegten Vorschrift.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift trigt entsprechend § 3 Abs. 4 dem Umstand Rechnung, da8 bei mehreren
benachbarten Anlagen verbesserte Méglichkeiten zur Emissionsminderung bestehen. ‘

Zu§ s
Zu Absatz 1 und 2
Extraktionsanlagen haben in der Regel ein zwangsgefﬁhrtaé Abgas. Die hierfiir in

§ 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 fiir Oberflachenbehandlungsaniagen festgelegten Anfarderungen
werden ibernommen. Auf die Erlduterungen zu § 3 Abs. 2 wird verwiesen.
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Zu§ 6

Diese Vorschrift soll sicherstellen, daB abgesaugte Abgase in geeigneter Weise in

die freie Luftstrémung abgeleitet werden.

Zud?

Die Vorschrift soll sicherstellen, daB bereits bei der Errichtung einer Anlage die zur
Durchfilhrung der Emissionsiiberwachung notwendigen baulichen MaGnahmen getroffen

werden.
Zud B
Zu Absatz 1

Die Vorschrift iiber Aufzeichnungen soll dem Betreiber und der zustédndigen Behorde
eine Kontrolle des Verbleibs der eingesetzten Halogenkohlenwasserstoffmengen er-
miglichen. Dariiber hinaus stellen die verlangten Aufzeichnungen ein Hilfsmittel dar,
um Funktionsstdrungen an der Anlage, die zu einem unginstigen Emissionsverhalten

fihren, leichter zu erkennen.
Zu Absatz 2

Die Erfahrungen beim Betrieb von Chemischreinigungsaniagen haben gezeigt, da0
eine unsachgemiBe Betriebsweise des Abscheiders zu betrachtlichen Uberschreitungen
der Emissionsgrenzwerte fiihren kann. Die monatliche Kontrolle des Abscheiders durch

den Betreiber soll einen ordfungsgem&Ben Betrieb sicherstellen.
Zu Absatz 3

Anlagen mit zwangsgefilhrtem Abgas, bei denen zuléissige Massenkonzentrationen
vorgeschrieben sind, werden in der Rege! mit Adsorptionsabscheidern, z.B. Aktivkohie-
filter, betrieben. Das Emissionsverhalten der Adsorptionsabscheider dndert sich wahrend
dar Betriebszeit. Zur Kantrolle des sachgerechten Betriebes derartiger Anlagen werden
deshalb in Satz 1 erstmalige und wiederkehrende Messungen durch ein anerkanntes
Institut vorgeschrieben, soweit ein bestimmter Abgasvolumenstrom oder eine bestimmte
Filllmange an Behandlungsgut iiberschritten werden. Die Festlegung des MeBzeitpunktes
fiir die erstmatige Messung stellt sicher, da die Messungen an eingefahrenen Anlagen

vorgenommen werden und nicht durch Anlaufeffekte verfilscht werden.
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Bei Anlagen mit geringeren Abgasvolumenstrimen oder F tillmengen wiirden diz Messungen
einen unverhéltnismiBig hohen Aufwand bedeuten. Aus diesern Grund entfallen die
wiederkehrenden Messungen bei Anlagen mit einem Massenstrom an leichtflichtigen
Halogenkohlenwasserstoffen von nicht mehr als 0,5 Kilogramm je Stunde.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift bestimmt die Durchfihrung der 'Meéﬁungen.'Die Festlegungen sollen
inshesondere die Vergleichbarkeit der MeBergebnisse sicherstellen. Es sind mindestens
drei Einzelmessungen der Massenkonzentration erforderlich. Die gewdhite Dauer der
Einzelmessungen stellt eine ausreichend repréi,sentative MeBaussage sicher. Der MeBzeit- -
punkt wird nicht festgelegt. Damit werden auch bei Adsorptionsabscheidern auftretende

£rnissionsspitzen, insbesondere zu Beginn der Regenerierphase, erfat.
Zu Absatz 5

Durch die MeBberichte soli der Kenntnisstand iiber das aktuelle Emissionsverhalten
der jeweiligen Aniage sowchl beim Betreiber als auch bei der zusténdigen Behorde '

verbessert werden.
Zu Absatz 6

Bei kontinuierlichen Messungen unter Verwendung einer aufzeichnenden MefBeinrichtung

kann auf Einzelmessungen verzichtet werden.
Zu Absatz 7

Die Vorschrift dient der Kontrolle der Einhaitung der Grenzwerte fiir die Verluste
an teicht fliichtigen Halogenkohlenwasserstoffen bei Oberfléchenbehandlungsaniagen
durch eine einmalige Messung nach der Inbetriebnahme.

Auf eine Kontrolle der Verluste bei kieinen Oberflichenbehandlungsanlagen bis 300 kg
einsetzbarer Halogenkohlenwasserstoffmende wird aus Grmden des Aufwands verzichtet.
Der Verordnungsgeber geht vielmehr davon aus, da8 diese Anlagen vom Hersteller

so ausgeleqt werden, daB die Grenzwerte im Betrieb eingehalten werden. Bei Anlagen
von mehr als 300 kg bis 1000 kg einsetzbarer Halogenkohlenwasserstoffmenge hat

der Betreiber nach Inbetriebnahme der Anlage eine einmalige Messung vorzunehmen.

Bei Anlagen mit einer einsetzbaren Halogenkohlenwasserstoffmenge von mehr als
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1000 kg ist die einmalige Messung von einer qualifizierten MeBstelle durchzufihren.
Der damit verbundene erhiihte Aufwand ist gerechtfertigt durch das hdhere Emissions-

potential dieser Anlagen.

Die Verluste kénnen als Durchschnittswert iiber mehrere Betriebsstunden ermittelt
werden, soweit dies fiir eine ausreichend sichere Aussage erforderlich ist. Auf die
Erlduterungen zu § 3 Abs. 1 wird verwiesen, Die Bestimmung der Verluste kann beispiels-
weise durch direkte Messung der Fiillstands- oder Gewichtsabnahme oder durch Fest-

stellung des L ésemittelverbrauchs erfolgen.
2u§9

Die Vorschrift befugt die zustiindige Behdrde, im Einzelfall andere oder weitergehende

Anordnungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz zu treffen.
Zu § 10

Im Einzetfall kann es notwendiqg sein, Ausnahmen von den Vorschriften der Verordnung

zuzZulassen.
Die Vorschrift des § 10 qgilt hinsichtlich der Voraussetzungen fiir die Zulassung von
Ausnahmen gleicherma0en fiir neve wie fir bereits in Betrieb befindliche Aniagen.

§ 22 Abs. 1 BImSchG, der auf die Vermeidung schidlicher Umwelteinwirkungen abzielt,
bleibt unberdihrt.

Zu§1l

Ordnungswidrigkeiten

7§12

Zu Absatz 1 und 2

Im Hinblick auf die Vorbereitungszeiten fiir ggf. notwendige Umristungen zur Einhsaltung
der Anforderungen werden angemessene Ubergangsfristen eingerdumt. Die zeitliche

Staffelung geht davon aus, daB Anlagen mit hohem Emissionsmiﬂnderungspotential

midglichst frithzeitig erfabt werden.
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Zu Absatz 3

Die Vorschrift soll den Betreiber anhalten, seinen Verpflichtungen nach Absatz 2 recht-
zeitig nachzukommen. Die Nichterfiillung dieser Verpflichtung ist zwar nicht sanktioniert,
sie kann jedoch dazu fiihren, dal ein spiterer Antrag auf Zulassung einer Ausnahme

nach § 10 abzulehnen ist. '

Zu Absatz 4

Die Vorschrift regelt das Einsetzen der Uberwachung bei Anlagen, die zum Zeitpunkt

des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits errichtet sind.
Zu§13

Die Vorschrift enthalt die Ubliche Berlin-Klausel.

Zu§e

Inkrafttreten
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BeschiuB

des Bundesrates
zur
‘Zweiten Verofdnung zur. Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutz-‘

gesetzes (Verordnung zur Emissionsbegrenzung von Ieichtflﬁchtiggg
Halogenkohlenwasserstoffen - 2. BImSchV) )

Der Bundesrat hat in seiner 562. Sitzung am 14. Mirz 1986
beschlossen, der Verordnung gemidB Artikel 80 Abs. 2 des Grund-
gesetzes mit folgender MaBgabe zuzustimmen:

1. Zu §§ 1, 3, 4, 5

In‘S 1 Abs. 1 sind nach der Angabe "423 Kelvin" einzu-
fiigen die Angabe "(150° C)*;

in § 3 Abs. 2 Satz 1 und in § 5 Abs. 1 Satz 1 ist jeweils
‘nach der Angabe "273 K" einzufiigen die Angabe v0° c)";

in § 4 Abs. 1 Nr, 2 ist nach der Angabe "303 Kelvin" einzu-
fiigen die Angabe "(30° C)v;

in § 4 Abs. 2 ist nach der Angabe "293 Kelvin'" einzufilgen
_ die Angabe "(20° C)".
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Begrilndung: .
Durch den Anderungsvorschlag soll die
~ Versténglichkeit der Verordnung verbessert
. werden. - Die Angabe der Temperatur in -
Kelvin ist im allgemeinen Geschifts-
verkehr noch ungebriuchlich. Nach der
Einheitenverordnung vom 13. Dezember 1985
(BGB1. I 5. 2272) 1ist die Verwendung
der Einheit "Grad Celsius" fiir die Be-
zeichnung der Temperatur weiterhin
tullissig. .

Auch in weiteren Rechtsvorschriften sollte
die Bundesregierung kiinftig die Temperatur-
angaben in gleicher Weise angeben.

Iu § 1

In § 1 Abs. 2 ist Nummer 2 wie folgt zu fassen:

Oberflﬁchenbehandlungsahlagen und -#orrichtungen mit
einem Filllvolumen bis zu 10 Liter, soweit die L&semit-
tel ohne Erwirmen eingesetzt und keine Abgase abge-
saugt werden." .

: Begrﬁndung:

Die  Beschrinkung bei- - Kleinanlagen  auf"
Dichlormethan - und 1,1,2-Trichlor-1,2,2-tri-

fluorethan (R-113) wird den unterschiedlichen
anwendungstechnischen Anforderungen nicht ge-
"recht. Die Bagatellgrenze sollte daher fir alle
betroffenen  Halogenkohlenwasserstoffe . (HKW)
gelten, da auch in Zukunft jeweils unterschied-
liche HKW~Lésemittel fiir spe11e11e Elnsatzge-
biete notwendig sind.

Entgegen der Begrundung der Vorlage sind ke1ne'-
sicher und universell anwendbaren halogenfreien -
Ersatzstoffe bekannt. Denkbar wiren allenfalls
brennbare nicht halogenierte organische Ldse-
mittel oder wisserige Reiniger. Die  breite
Anwendung brennbarer Lésemittel ist wegen der
damit verbundenen Explosionsgefahr aus Sicher-
heitsgriinden jedoch nicht vertretbar. Wisserige
Reiniger -sind nur in sehr speziellen Fillen
.anwendbar und k&nnen zur Gewasserverschmutzung
be1tragen
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3. Zu § 3 Abs. 1

In § 3 Abs. 1 ist Satz 4 wie folgt zu fassen:

"Enthidlt das Losemittel Halogenkohlenwasserstoffe, die zu
mehr als 50 vom Hundert aus 1,1,2-Trichlor-1,2,2~

trifluorethan (R-113) oder Trichldrfluormethan (R-11)
bestehen, diirfen die Verluste das Zweifache der Werte
nach Satz 1 und Satz 3 nicht iberschreiten."

Recriindung:

1,1,2,2-Tetrachlor~1,2-difluorethan {R-112)
hat einen hdheren Siewuepunkt (nicdrigercn
Dampfdruck) als das bLei een in Anlagen nach
5 3 Abs. 1 weiterhin zugelassene ‘lrichlor=-
osthen. rir 1,1,2,2-Tctrachlor-1,2-aifluorcthan -
(R-112) ist adaher der pauschal auf cen Einsatz
von Fluorchlorkohlenwasserstotffen abgestellte
und mit deren hbheren Veruunstungsrate be-
griindete hohere Grenzwert fiir aie Verluste
nicht gerechtfertigt,
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Zu § 3 Abs. 2

‘In §'3 Abs. 2 ist Satz 1 wie.folgt zu fassen:

i,
PR

'bbeffIéchenbehandlungsanlagéﬁ,'die mit einer Einfichtung
zur Absaugung der Abgase ausgerﬁsteérsind}und_béi‘dehen
der Massenstrom an leichtflﬁchtigen'HalogenkdhlehwasSer—
stofféh im'Abgas 0,3 Rilogramm je Stunde oder mehr be-
trdgt, sind so zu errichiﬁn und 2u'bet:eiben.-daB die
Abgase ﬁber,eineh Abscﬁeider géfﬁhrt werden, mit ‘dem.
sichergestellt wird, daB8 die Emissionen an leichtfliichtigen
Halogenkohlenwasserstoffen im unverdiinnten Abgas eine.

Massenkonzentration von

1. 200 Milligramm je Kubikmefer bei einem
Abgasvolumenstrom bis zu 500 Kubikmeter je Stunde
und ' ' ' |

2. 100 Milligramm je Kubikmeter bei einem Abgasvolumen-

strom von mehr als 500 Kubikmeter je Stunde,

bezogeﬁ auf das Abgésvolumen.im Nofmzustand'
{273 K, 1013 mbar), nicht Uberschreiten.”

Begriindung:

Es ist klarzustellen, da8 Ahlagen'mit_AbSaugung‘
.nicht'mit Abscheidern ausgeristet WE:den miissen,
wenn der Massenstrom an'leichtflﬁchtigen Halogenkohlen-
wasserstoifen weniger als 0,3 kg/h betrdgt.’ .
‘Ist der Massenstrom im ﬁnge:einigten Abgas groder oder
gieich 0,3 kg/h, 56 ist der Abscheider so auszulegen,
éaB-dig Massenkonzentrationen nach Nummer ) bzw.lZ ein-

gehiaiten werden.
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5. Zu § S Abs. 1

In § 5 Abs. 1 ist Satz 1 wie folgt zu fassen:

"Extraktionsanlagen, bei cener der Massenstrom an leicht-
flichtigen Halogenkohlenwasserstoffen im Abgas 0,3 Kilogramm
je Stunde oder mehr‘betfégt, sind so zu errichten und
zZu betreibeh, daB die Abgase iiber einen Abscheider ge-
flihrt werden, mit dem sichergestellt wird, daB éie Emis-
sionen an leichtfliichtigen Halogenkohlenwasserstoffen

im unverdilinnten Abgas eine Massenkonzentration

von

1. 200 Milligramm je Kubikmeter bei einem Abgasvolumen-
. strom bis zu 500 Kubikmeter je Stunde '
und '

2. 100 Milligramm je Kubikmeter bei einem Abgasvolumen-

strom von mehr als 500 Kubikmeter je Stunce,

bezogen auf das Abgasvolumen im Normzustand
(273 K, 1013 mbar), nicht iberschreiten.”

Begriindung:

Es ist klarzustellen, <&aB die Anlagen. : -nicht
mit Abscheidern ausgeriistet werden miissen, wenn der
Massenstrom an 1eichtflﬁchtigeh'Halogenkohlehwasserstoffen

weniger als 0,3 kg/h betrégt.

Ist ca2r lMassenstrom im ungeeigneten Abgas ¢rofesr cde
"gleich 0,3 kg/h, so ist der Abscheider so auszulecen,
da8 cie Massenkonzentration rach Nummer ] bzw. 2 ein

wercen.
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6. Zu § 8 Abs, 4

a) In § 8 Abs. 4 ist Satz 3 wie folgt zu fassen:

"Soweit das Betr1ebsverhalten der Anlage dles erfordert,
soll die MeB8dauer entsprechend verkurzt werden "

b) In § 8 Abs. 4 ist Satz 4 zu streichen.

gggfﬁndung_zu a und b:

Bei bestimmten Anlagen (z.B.
Cheﬁischreinigungsanlagen) treten’
erfahrungsgemdB die héchsten
Emissionen in kﬂrzeren Zeitr&umen
als einer halben Stunde auf .
{Trocknungsvorgang) . Die Anderung
stellt sicher, daB die hichsten
Emissionen erfaBt und nicht iber
einen Zeitraum von einer halben
Stunde gemittelt werden. . '

\\



7. Zu § 8 Abs. 4

In § 8 Abs. 4 ist in
"Emissionswert”
durch das Wort
"Emissionsgrenzwert"
zu ersetzen.

-7 < Drucksache 613/85 (BeschluB)
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Satz 5 das Wort

Begrﬁndung:

Nach der Ermdchtigungsgrundlage des

§ 23 Absatz 1 Satz Nr. 2 BImSchG
handelt es sich bei den in der Rechts-
verordnung festgelegten Anforderungen
zur Begrenzung der Emissionen um Grenz-
werte. Der Begriff der Emissionsgrenz-
werte wird auch in der 13. BImSchV ver-
wendet (vgl. § 2 Nr. 6 der 13. BImSchV).
Der Sprachgebrauch sollte insoweit ver-

_einheitlicht werden.

8. Zu § 11

§ 11 Abs. 1 Nr. 1 ist wie folgt zu fassen:

"], a) § Z eine Anlage,

"b) § 3'Abs. 1 Satz 1, auch in verbindung mit Abs. 3,
oder § 3 Abs. 1 Satz 3 oder 4, auch in Verbin-

dung mit Abs.
Abs., 2 Satz 1
lungsanlage,

c) § 4 Abs. 1, 2 oder 3 eine Chemischreiﬁigungs-

2 Satz 3 oder Absatz 3, oder § 3
oder 2 eine Oberflichenbehand-

oder Textilausriistungsanlage,

d) § 5 Abs. -1 eine Extraktionsanlage'

errichtet oder betreibt,".

Beérundﬁng: : |

Xlarstellung und Konkretisierung

des Gewollten.



e bhlese

9. Zu § 11 Abs, ) Nr. 7

10.

In § 11 A&s 1 Nx. 7
ist nach den Werten “k311hr13rgn eder"
das Wort "micht" .

_ einzufligen.

.Klarssailuag des Gewollten; nach § 8
Abs. 6 Satz 3 wull die Mefeinrichtung.

sowoh} kalibriert als auoh geprift
wgrdcn .

Zu i:li-&hs,:l-nr. 8

In § 11 Abs, 1 Nr. &

sind nach den Warten "§ 8 Abs. 7 8atz 1 die" -

die Worte "anhaltuna dcr ﬂrenzwerte fiiy die"
einzufiigen.

Anpassung #a die Gebatsverschrift.
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1. Zu § 11 Abs. 2
In § 11 ist Absatz 2 wie folgt zu fassen:

*(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 62 Abs. 1 Nr. 7 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes handelt ferner, wer eﬁtgegen § 8
Abs. 1 Satz 2, Abs. 5 Satz 2, Abs. 6 Satz 3 oder Abs. 7 Satz 3
die Aufzeichnungen, die Berichte oder die Unterlagen nicht

aufbewahrt."

Begriindung:

"auch die nach § 8 Abs. 1 zu fiihrendaen Nach-
weise sind so becveutend, daB eine MiBachtung
der in § 8 Abs. 1 satz 2 festgelegten Auf-
bewahrungspflicht als Ordnungswicriagkeit
gelten sollte.



